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합성 · 상(相) 제어

02 · ETCHING & DEVICE

원자층 식각 · 소자

RIE 원자층 단위 층수 제어 · 멤리스터 · 뉴로

모픽 소자
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AI 공정 진단
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반도체 · 계산과학 · 머신러닝에 관심!

대우 조건
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✓ 학생 주저자 SCI 논문 지원
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HKIMM
Plasma × 2D Semiconductor × AI

플라즈마로 2D 반도체를

만들고, 깎고, AI로 읽는 연구실
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Adv. Mater.
표지 논문 다수
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